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(54)实用新型名称

双层磨片输送线

(57)摘要

本实用新型双层磨片输送线，包括输送线主

体架，设置于输送线主体架上的若干输送部，若

干输送部呈上下两组设置，形成上部输送结构和

下部输送结构；上部输送结构和下部输送结构其

中之一用做满篮输送上料对应部，另一用做空篮

输送回库对应部；满篮输送上料对应部和空篮输

送回库对应部分别对应磨片机上料及空篮回库

储存，组合形成上料、空片篮回收一体化结构。
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1.一种双层磨片输送线，其特征在于：包括输送线主体架，设置于输送线主体架上的若

干输送部，若干输送部呈上下两组设置，形成上部输送结构和下部输送结构；

上部输送结构和下部输送结构其中之一用做满篮输送上料对应部，另一用做空篮输送

回库对应部；

满篮输送上料对应部和空篮输送回库对应部分别对应磨片机上料及空篮回库储存，组

合形成上料、空片篮回收一体化结构。

2.根据权利要求1所述的一种双层磨片输送线，其特征在于：上部输送结构和下部输送

结构的输送方向相反。

3.根据权利要求2所述的一种双层磨片输送线，其特征在于：对应输送线主体架对应设

置有升降式片篮对接结构或机械手，进行片篮内的晶片上料机空篮的升降对接。

4.根据权利要求3所述的一种双层磨片输送线，其特征在于：上部输送结构和下部输送

结构分别包括一个输送部A和一个输送部B。

5.根据权利要求4所述的一种双层磨片输送线，其特征在于：输送部A和输送部B上均包

括上料工位或下料工位。

6.根据权利要求5所述的一种双层磨片输送线，其特征在于：输送部B端部伸出输送部

A，伸出部分形成输送部B的上料工位或下料工位。
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双层磨片输送线

技术领域

[0001] 本实用新型涉及半导体制备技术及使用装备，具体的，是一种双层磨片输送线。

背景技术

[0002] 在半导体制备技术领域中，特别是晶圆制备，磨片机上料在MES叫料，STK片篮出库

后，人工从STK库出料口取片篮拉至磨片机；

[0003] 期间需要磨片人员在STK前等待片篮出库，占用磨片人员大量时间，而人工取放运

输片篮期间存在片篮掉落、晶片损坏风险。

[0004] 上料完成后的空片篮也需要占用生产人员时间送回库内，或堆放在现场指定区域

等待取用导致现场杂乱。

[0005] 因此，需要提供一种双层磨片输送线来解决上述问题。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的是提供一种双层磨片输送线。

[0007] 本实用新型通过如下技术方案实现上述目的：

[0008] 一种双层磨片输送线，包括输送线主体架，设置于输送线主体架上的若干输送部，

若干输送部呈上下两组设置，形成上部输送结构和下部输送结构；

[0009] 上部输送结构和下部输送结构其中之一用做满篮输送上料对应部，另一用做空篮

输送回库对应部；

[0010] 满篮输送上料对应部和空篮输送回库对应部分别对应磨片机上料及空篮回库储

存，组合形成上料、空片篮回收一体化结构。

[0011] 进一步的，上部输送结构和下部输送结构的输送方向相反。

[0012] 进一步的，对应输送线主体架对应设置有升降式片篮对接结构或机械手，进行片

篮内的晶片上料机空篮的升降对接。

[0013] 进一步的，上部输送结构和下部输送结构分别包括一个输送部A和一个输送部B。

[0014] 进一步的，输送部A和输送部B上均包括上料工位或下料工位。

[0015] 进一步的，输送部B端部伸出输送部A，伸出部分形成输送部B的上料工位或下料工

位。

[0016] 与现有技术相比，本实用新型实现了STK库到磨片机之间片篮的自动化运输和存

放，节省了现场空间和人员时间提升了生产效率。

附图说明

[0017] 图1是本实用新型的立体图。

具体实施方式

[0018] 实施例：
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[0019] 参阅图1，本实施例展示一种双层磨片输送线，包括输送线主体架1，设置于输送线

主体架1上的若干输送部100，若干输送部呈上下两组设置，形成上部输送结构101和下部输

送结构102；

[0020] 上部输送结构101和下部输送结构102其中之一用做满篮输送上料对应部，另一用

做空篮输送回库对应部；

[0021] 满篮输送上料对应部和空篮输送回库对应部分别对应磨片机上料及空篮回库储

存，组合形成上料、空片篮回收一体化结构。

[0022] 上部输送结构101和下部输送结构102的输送方向相反。

[0023] 对应输送线主体架1对应设置有升降式片篮对接结构或机械手，进行片篮内的晶

片上料机空篮的升降对接。

[0024] 上部输送结构101和下部输送结构102分别包括一个输送部A2和一个输送部B3。

[0025] 输送部A2和输送部B3上均包括上料工位4或下料工位5。

[0026] 输送部B3端部伸出输送部A2，伸出部分形成输送部B3的上料工位4或下料工位5。

[0027] 与现有技术相比，本实用新型实现了STK库到磨片机之间片篮的自动化运输和存

放，节省了现场空间和人员时间提升了生产效率。

[0028] 以上所述的仅是本实用新型的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说，

在不脱离本实用新型创造构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用

新型的保护范围。
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图1
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